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Abstract (en)
A valve drive mechanism is designed as a piezoelectric actuator. At a preset time, a valve element (VE) moves into a valve seating (VS) from a
position away from a VS. A signal characterizes a piezoelectric voltage (VINJ) and its branching-off is determined. A time is identified for the VE to
meet the VS if the branching-off exceeds a preset first threshold value (SW1). An independent claim is also included for a device for the valve.

Abstract (de)
Ein Ventil hat einen Ventilantrieb (24), der als Piezoaktor ausgebildet ist, ein Ventilglied (231), einen Ventilkérper (237) und einen Ventilsitz (234).
Zu einem vorgebbaren Zeitpunkt wird das Ventilglied (231) von einer Position entfernt von dem Ventilsitz (234) in den Ventilsitz (234) gesteuert.
Wahrend das Ventilglied (231) von der Position entfernt von dem Ventilsitz (234) in den Ventilsitz (234) gesteuert wird, wird ein die Piezospannung
(V_INJ) charakterisierendes Signal erfasst. Es wird die mindestens erste Ableitung des die Piezospannung (V_INJ) charakterisierenden Signals
ermittelt. Der Zeitpunkt des Auftreffens des Ventilglieds auf den Ventilsitz wird erkannt, wenn die mindestens erste Ableitung des Signals einen
vorgegebenen ersten Schwellenwert (SW1) Uberschreitet. Eine SchlieBzeitdauer (T_CL) wird abh&ngig von dem vorgebbaren Zeitpunkt und dem
Zeitpunkt des Auftreffens ermittelt. Die Ansteuerung des Ventilantriebs erfolgt dann abhangig von der SchlieBzeitdauer (T_CL). <IMAGE>
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